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摘要(译)

使得难以观察在取向层的边界处产生的条纹的条纹不均匀性，即使当将
取向层材料多次施加到滤色器基板上以形成取向层时也是如此。当在具
有滤色器排出头3的表面上将具有滤色器（R，G和B）的滤色器基板1施
加到对准层材料上以形成对准层列4a时，横向前端L1为列车4a形成在显
示蓝色的滤色器（B）上。然后，当将取向层材料施加到随后的取向层施
加系列以形成取向层列4b时，列4b的横向后端L2与前面的取向层列的横
向前端L1重叠。在图4a中形成重叠部分4c。由于重叠部分4c形成在显示
具有三原色光的最低可见度的蓝色的滤色器（B）上，因此难以从外部观
察在边界处产生的条纹不均匀。
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